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“智能传感器”重点专项 2024 年度
项目申报指南建议

（征求意见稿）

1. ӝḾᾘӓᾭ Ὰ

1.1 λד ἣ ằ-♠ ằ ḷ ὔᾙ ᾭӝḾ ōᾘ

ӓ ∏ Ŏ

∏ şᾘ λד ו ӝḾ ║ ṍ℮ᵇ¡ṍ

ו ᴄőִ Ҁ ҝ ᶚ ֑ Ḿ ᾙ б ¡Ὰ

бҸᶳי ¢ ∏ ἣ ằ-♠ ằ ḷ ὔᾙ ἀ ἣ

ҝ Š ∏֞ ѵ ἣ ҝ Ḿ ϐᾭ

ҝ  ᾬҝᾺ Š ∏ ằ Ỳ ¡ ᾳҮ ᴘⱦ

ầ Ὰי Š Ҁ ṍ ἣ ҝ ӝḾ ¢

◦Ỹ Ђş‌ ᾘ λד ἣ ằ-♠ ằ ḷ

ὔᾙ ו ἣ ҝ Š֞ ѵ ἣ ҝ Ḿ ҳ֒

Ü 5cm×5cmőᾬҝҝ ằ ӝḾו  ҳ֒Û

20cm×10cm×15cmŠ ἣ ҝ ӝḾ י Ṳ Û5fWőҝ

Ü1kHzŠ ҝ ¡ пᾬҝ ¡Ṱ ΅јיѵ⅛▲

Ὰ ¢

1.2 ׅО Ḿ ᴘⱦᾙ ᾭӝḾ ōᾘӓ ∏ Ŏ

∏ şׅОӝḾ ו Ḿ ᴘⱦ♠ Ḣ ϐ



南
京

航
空

航
天

大
学

 A
00

05
51

2

₅ẅ ו Ḿ őִ֑ ᴘⱦᾙ б ¡ Ḣ Ѥ¡

ḫῒ י֞ ¢ ∏ׅОӝḾ ᾡ -ӝḾ┬„

ᴘⱦᾙ Š ∏Ḣ ₅ẅ ṍᶳϾḾ ᶚᶅŠ ∏ׅОӝḾ

ו ῄ ϐ¡ ᶿ ἀ ᴘⱦᾺ Š ׅОӝḾ

ᾭ ὄ Ḿ ᴘⱦ ¢

◦Ỹ Ђş‌ ᾡ -ӝḾ┬„ ᴘⱦᾙ Šׅ О

Ḿ Ḣ 1%ő Ѥ 5%ŠḢ ₅ẅ ᶳ

Ͼ Û1mm¡ʂ љᶳϾ Û4cm2Š Û100g/m2Šᾡ ᴈ

Ü160Vppő ᾡ О᷂ ♠ᴘŠ ᾙ¡ ᾙי 2

Ḣ ₅ẅ ▲ Ὰ ¢

1.3 ᾬҝ Ὰ ᾭӝḾ ōᾘӓ ∏ Ŏ

∏ ş ӝḾ║ Ẳ ″ἀמ ┼ ו

őִ֑ ֞ẵ ᾬҝ ¡ҝ ᶳϾ ¡מ рᵟОѸ ј י

¢ ∏ ằ к ֞ו ᾜ ϐᾺ ő Ṳựṍמ∏ ᵇ

Ḿ֑ ằ   ῄ ϐᾺ Š ∏ằ   ᾙθ №

ẫ ὄ ᾬҝ Ὰ Š ∏ ӝḾ ֮ ҀЅ

ו ῄᾬҝ Ὰ Š ∏ᵟ ằѵᴘⱦᶚᶅἀ Ј

ᶅő▲ᵿṍ Ј ⅎ Š▲ᵿṍᶳϾ р ӝḾ

¢

◦Ỹ Ђşằ  ♠Ḿ ằ Û0.1nW/cm2ő ᾙθ

№ ẫ Ü15cm2/Vső ᴮ ᶓ Ü250dBő ӝḾ
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֮Ṥ ṲựÛ1fJŠ ҝ ѵ″Ü130°őʂ Ͼ Ü450PPIŠ

рҝ ἂ Ј Ü95%ő ᴮ῟ ¡ ҝ י

2Ṥѵ⅛▲ Ὰ ¢

1.4 ᾙᴈὄ № ẫ ӝḾᾙ ᾭӝḾ ōᾘӓ ∏ Ŏ

∏ ş ᾙᴈὄ № ẫ║ ♠ ⁮ Ṱ ¡я

ᴈ ימ ᴄőִ ֑ ӝḾᾙ б ¡ Ỳᶢ֞ ¡

΅ј י ¢ ∏ ᾙᴈὄ № ẫוк ₑ ᴘⱦᾺ

¡ ӝḾἀ Ỳ ᾙ Š ᶾᵇЂמ∏ Ј¡

Ьᾐ¡ḩᾬἀӝḾᾺ Š ∏ Ḿ   ῄ ¡ ᾬҝἀ

ӝ Ὰ Š ᾙᴈὄ № ẫו ӝḾ ¢

◦Ỹ Ђş‌ ᾙᴈὄ № ẫו ӝḾ Š ᾙᴈ

ὄ № ẫầ ᴈ Û100pAő Ỳᶢ֞ύ Ü200ő΅ј Ü

10×10ő Ü95%Š֮ Ԁ΅ј ᾑ ᾜÛ100μLő

΅ј ῦÛ10minőֹΏ ΅ј Û100fM¡Ỹ ΅ј Û

10fM¡З ΅ј Û100CFU mL-1ő΅ј Ü90%Š

ẩ З¡ З¡͋ᵺ Ố ЗיᾯЗЂ ⱨ ¡

΅јיѵ⅛▲ Ὰ ¢

1.5 ꜜ₰֣Τׅ ὄḾ ᾙ ᾭӝḾ ōᾘӓ ∏

Ŏ

∏ şꜜ₰֣Τׅ к ║ ṍ ṍ ¡ Ḉ

¡ ṍי ᴄőִ ֑ ὄḾ ᾙ б ¡
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ј Ϡימ ¢ ∏ꜜ₰֣Τׅ ὄᵟѵḾ ᾙ

ἀᴘⱦᾙ Š ∏ꜜ₰֣Τׅ к ₅ẅוṍ♠ⱦ ϐ

Ὰ Š ∏ặ Ṱ Ῠ ו ꜜ₰֣Τׅ ӝḾ ו ῄ

Ὰ Š ꜜ₰֣Τׅ ὄḾ ו ӝḾ ¢

◦Ỹ Ђş‌ ꜜ₰֣Τׅ ὄḾ ӝḾו

Š ӊ ¡ằיф ӝḾ ᾙŠằ ӝḾ Ü

64×64ő ῦÛ0.5msőϠ ј Ü1013Joneső ᵇÜ

0.5A/WŠῒ ᵇӝḾ ᶳϾ Û0.1mgő ±0.01%FS/℃ő

ẘ Ü20kHzőṰ ᵇᶓ -55℃~650℃Š ṍ ¡ỪⱣ

ᵿᴮᾙיѵ⅛▲ Ὰ ¢

1.6 № Ṱ ᴈ ӻ ϐᾺ ᾭӝḾ ōᾘӓ ∏ Ŏ

∏ ş ᴈ ӻ║ ᴧ♠ⱦ¡ ₅Ṱ ҝ ᾭ

Ѱҝϖמ י őִ֑ ᴈ б ¡   ᵇ ₭

г י ¢ ∏ ᴈ ӻ№ Ṱ ᴘⱦᶚᶅ Ὰ Š

∏ṍ№ ᴈ ӻ ᴈ ᵟҳᵇ Ẫ₅ẅוẅ ầ

Š ∏№ Ṱ ᴈ ӻᾘ Ḿ ו  ῄ Ὰ Š

Ҁ ӷᴈ¡ י ᴈӝḾ ¢

◦Ỹ Ђş‌ ᾘ № ᴈ ӻו ¡ӷӝḾ

Šк ᴈ d33Ü1500pC/Nő─ ᵇ TCÜ250℃ő1kHz

‮ ѵ ECÜ 6.5kV/cmŠӷᴈӝḾ ᵇ

1pT/Hz1/2@1HzőṰ 0.1Hz~1kHzŠ ӝḾ ᵇ
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-190dBōre 1 V/μPaŎ@2kHz~15kHzŠ Ốרῢј ἀ⸗ₓ

▲⅛ѵי Ὰ ¢

1.7 ᴈᾍ ┬ἂ Ḿ ᾙ ᾭӝḾ ōᾘӓ ∏ Ŏ

∏ ş ᴈᾍ ┬ἂ ║ -ᴈ ׅᴈᾙ ¡ṍ

י ᴄőִ֑ ׅᴈ Ѥ¡ ᴧ Ѥ¡ ӝḾᾙ б

י ¢ ∏ ᴈᾍ ┬ἂ ו -ᴈ ӝׅᾙ ᾭ ϼ¡

ָ ¡ׅᴈ ᵓ  Ḿ ו ᴘⱦᾙ Š ∏ ᴈᾍ ┬

ἂ ṍו / Ḿ ᾙ ᾭ Ḿ₅ẅ ῄᶚᶅŠ ∏

ᴈᾍ ┬ἂ Ḿ ☼♠ṍו  ϐᾺ Š ᾘ ᴈᾍ

┬ἂ ṍו ӝḾ ¢

◦Ỹ Ђş‌ ᴈᾍ ┬ἂ еᾑₑ ᴈỶ ᴮ ו

ӝḾ Š ᴈᾍ ┬ἂ ᴈׅ Ü10–3S/cmŠ▲ᵿӊ ¡

фי ӝḾ ᾙŠ ӝḾ ј ᶓ -90kPa~500kPaő

ᵇÜ10/kPaő ҠᶳϾ 100Paő℮ᵇ 1%FSő Ҡ

ᴧ 1%FS@24hŠԀ ӝḾ ᵇÜ1mV/Paő

ᶓ 0.01Hz~20Hző̈́ јᶳϾ 0.5mPa/Hz1/2Š ỪⱣỪ

¡Ṱ ẫ ΅јיѵ⅛▲ Ὰ ¢

1.8 MEMS Ḿ  ♠☼ ᾘӓᾺ ∏ōᾘӓ ∏ Ŏ

∏ ş ᵓ ¡ י MEMS ӝḾ Ỹ Ḿ

 Ѹ Ḏ ᾙ б י ő ∏ Ḿ   ᴅ

MEMS₅ẅו Ẫ ︣ᾙ ἀ ҳᵇ ︣ Š ∏MEMS
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₅ẅו ︣ῒ ᶚᶅἀ Ὰ ő ∏MEMS₅ẅ ︣

ᵓ Ḿ  Ḏ ♠☼ᵇו ẵ Š MEMS₅ẅ ︣ ὄẵ

Ẫј őИ ᴅ MEMS ӝḾ Ḿ   ▲ Ὰ

¢

◦Ỹ Ђş ︣ ј Ü90%Š ¡ ᵇ¡ ᴮ

ῒי ἂὐ⅞ Ü3 Š ︣ ♠☼ᵇ ẌỚḵ

к ¡Ṱ ἀ Ỷיᵟф ᶳ ő Ẍ ᵇÜ95%Šј

║ϐὐ⅞ ¡₅ẅ ︣ỌҠ ᾳᴮ ῢјיṲ

Š‌ ᴅ MEMS₅ẅ ┼ⱳ¡ ᶤẵ ︣

ᶟ ἀṾ Ḏ ő ҝј ᶚᶅ ầỉῑЂ ѓ͡И

ҝ Š MEMS ¡ י Ḿ   ▲ Ὰ ¢

1.9 Ṱ ᴮו ӝḾᾺ ōᾘӓ ∏ ő ♅

ῑ Ŏ

∏ şᵿὰ Ṱ ӝḾ к ὄ¡₅ẅ ῄ¡Ṱ

¡ ᶚי Ὰו ő ∏ Ḿк ῄ

к ╤ ő ∏ṍ   ҝוӝḾ ₅ẅф

ῄ ὄᶚᶅő ∏ӝḾ ầ ῒṰṰ ф ᴮ ὄ

ő ∏ӝḾ ἀ Яѹי ᶅő Ṱ

ḡ ו ӝḾ ¢

◦Ỹ Ђş 2 ӝḾ ő▲ᵿӊ к ὄ¡

₅ẅ ῄ¡Ṱ ¡ ᶚי ו ᶅ ꜘб 3
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Š ӝḾ ῄ ᾑầ  Ђ ᾳ ¢

1.10 ӝḾ  ōᾘӓ ∏ ő ♅ ῑ Ŏ

∏ ş ἀ őᵿὰ ᵓ

ṍ℮ᵇ¡ṍו ј ő ӝḾᾺ ¢ԅӝḾ

Ḿᾙ ¡ Ḿк Ѹ¡ Ḿ₅ẅ ῄ¡ ℮ ᴘⱦ¡

ῒṰṰ ᶚי ₭ Ӧ ő ṍᶳϾṍ ו ӝḾ

 ő ӝḾᾺ ᴀḠו Ӧ ¢

◦Ỹ Ђş ᵓ ӝḾ  ő Ḿᾙ ¡ Ḿк ¡

ϐṰ ¡ᴘⱦᾺ ϼṝ Ӧ ő ᾙ ӝḾ

 ōϓј ӑӷѵ¡ᴈѵ¡ ¡″ ᵇ ŎӝḾ ⁪

ӝḾ 1Ṥ ᾳ¢

2. ӝḾ Ḿ  ầ Ὰ

2.1 ṍ ᴧ ặằ Ḿ  ᾭӝḾ ōṾ ầ Ὰ

Ŏ

∏ ş ᵓ ṍ ӝḾ ṍ℮ᵇ ṍ ᴧ ᶅ

Ῠϐו ő ∏ᾘ ặằᾺ ṍ℮ᵇ¡ṍו έ″ ᵇј ᶚ

ᶅŠ ∏ ằОׅ Ḿὐ¡ằ ᴘⱦ֮ ἀằᴈ ј֮ ו

ὄ ῄ ϐᾺ Š ∏ằ Ḿ ו ᾬҝᶿ Ὰ

Š ∏Ѹ ᴧ¡◗ḷ ″ו ᵇј ỲӘ Ὰ Š ṍ

℮ᵇ¡ṍ ᴧו ằ ӝḾ ő ᾙ¡ ҉

⅛ѵי ¢
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◦Ỹ Ђşῒ ᵇ ᵇÛ0.5°/h/gő б ᴧ Û0.3°/h@

ō-45℃~85℃ő24h Ŏő ᾙ Û0.05°/h1/2ő јᶓ ±1000°/ső

ҳ֒ō֮ ŎÛ5cm×5cm×3cmŠ ₅ őӝḾ

Ü5000 Š ᵿ б 3 ő ᴧỉῑ¡ ᾑ

Ђ б 1 ¢

2.2 ◗ ṍ ℮ ӝḾ ōṾ ầ Ὰ Ŏ

∏ ş ᵓΤׅ ℮ ℮ ὄṰ ᵓ◗ ¡

ṍ ¡ṍ℮ᵇ ӝḾ ו ő ∏ ӝḾ

◗ẘ ♄ ₅ẅו ῄᾺ Š ∏ṍ מ¡

Ḿ  ℮ ῄ ῒṰᾺ Š ∏ṍ ᴮ ṰꞋ

ӝḾ Яѹ ᶚᶅŠ ∏ṍ ᴮ Ὰ Š

◗ ṍ ӝḾ ő Τׅ ℮ ¡ ¡

℮ ὄ ⅛ѵי ¢

◦Ỹ ЂşṰ ᶓ 0~1MPaŠ♠΅ј ᶓ

0~100Hző ֞ ҠÜ2500L/minő ҠϠÜ50ő ֞ Ѥ

2kPaŠṍ ṰꞋ ōÜ50HzŎ ᾘϖ Ѥ Û2.0%ő

ᴮ ј б ᴧᵇÛ1/3Š ӝḾ ◗ ẘ ♄ ↑ᶓ

0~15μmő◗ ẘ ♄ ᵇᶓ 0~5mg/m3Š ₅ ő

ӝḾ Ü800 Š ᵿ б 3 ő ᴧ

ỉῑ¡ ᾑ Ђ б 1 ¢
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2.3 מ MEMS ӝḾ ōṾ ầ Ὰ Ŏ

∏ ş ᵓ Ẳ ῢј¡מ ᵇὐ⅞ҝ ᵓṍי

ҝϖמ ӝḾ ו ő ∏ᾙ-ᴈ- ᵟѵ ἂᾙ ᾭ

MEMS ӝḾ ₅ẅו ῄᶚᶅŠ ∏MEMS Ḿ₅ẅ ᴈ

ὄ ᶿ ầ Ὰ Š ∏ӝḾ Ὰ

Š ∏ӝḾ Ỳמ ᴘ Ὰ ᾬҝᴈ Š ṍ

ҝϖMEMSמ ӝḾ ᾭ ő Ố ῢј¡ јᾅ¡Ố

ѵי ¢

◦Ỹ ЂşMEMS ӝḾ ֞ Ṱ ᵇÜ1000mő

֣ ᾳÛ115dB(re 1μPa)@20Hz~400kHző ᵇÜ-160dB(re

1V/μPa)@20Hz~3kHz ő ᵇ Ü -185dB(re

1V/μPa)@100kHz~400kHző ԀӝḾ ᵇ ѤÛ

±1dB@1kHzŠ֮ ӝḾב ἔ ҳ֒Û8mm¡ Û5gŠ ₅

őӝḾ Ü20000 Š ᵿ б 3 ő

ᴧỉῑ¡ ᾑ Ђ б 1 ¢

2.4 ṍ ṍᵓϠᵇ ҝ Ḿ  ᾭӝḾ ōṾ ầ Ὰ

Ŏ

∏ ş ᵓ ᴈҬ ¡ằḌ ¡℮ Τׅ ᴈ

¡ ṍי ΅јᵓṍ ṍᵓϠᵇ ҝ

ӝḾ ו ő ∏ ҝ Ḿ ו ῄἀẵ ὄ

Ὰ Š ∏ Ḿ   Ỳᵟ ב И ᵀӊᾺ Š ∏ṍᵓ
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ϠᵇᶳϾ Ὰ Š ∏ Ḉ ᶝἹ¡ ┼ ᴟῒἀṍ ӝ

Ὰ Š ṍ ṍᵓϠᵇוҝ Ḿ  ᾭӝḾ ő ᴈ

Ҭ ΅ј¡ằḌ Ν ΅ј¡℮ Τׅ ᴈ ¡

΅јיѵ⅛ ¢

◦Ỹ Ђş ҳ֒Û100μm×100μmőɔ ϠᵇᶳϾ Û0.2%ő

ҝ ṍᵇÜ230mmŠ Ü30kHzŠҝ ц Û0.2%Š

ӊ Ü20bitŠ ₅ őӝḾ Ü450 Š ᵿ

б 3 ő ᴧỉῑ¡ ᾑ Ђ б 1 ¢

2.5 ṍᶳϾꜜ ₥ ΅ј Ḿ  ᾭӝḾ ōṾ ầ

 Ὰ Ŏ

∏ ş ᵓ ¡ӞЦ¡ỪⱣי ṍᵊ ϐṥ ¡

ұ ¡ӝᴮ י е  Ꞌ ΅јᵓꜜ ¡ṍᶳϾ₥

΅јӝḾ ו ő ∏ṍᶳϾ¡ꜜ ₥ ΅

ј Ḿ   ῄᾭ Ὰ Š ∏ ₥ Ỳṍ℮ᵇ

¡ Ј ₆ Ὰ Š ∏ꜜ ӝḾ ṍ ᴧᶿ Ὰ Š

₥ ΅јӝḾ ő ᴮ ϐ¡ӝᴮ ϐ Ꞌ

΅јי ¢

◦Ỹ Ђş₥ ΅јӝḾ ♠ Ј ӷ ¡ᶤ ӷ

ŠӝḾ ♠ ↑ᶓ 7.6mm~26.9mmő ӷ ₥ ᶳ

Ͼ 90μm@7.6mm¡275μm@26.9mmőɨ ӷ ᶳϾ

300μm@7.6mm ¡ 530μm@26.9mm Š Ṱ ₓ ᵇ
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-40℃~200℃Š ╫ ẖ Ṱ ῦÜ15000 Š ₅ ő

ӝḾ Ü300 Š ᵿ б 3 ő ᴧỉ

ῑ¡ ᾑ Ђ б 1 ¢

2.6 Ḉ ΅ј Ḿ  ᾭӝḾ ōṾ ầ Ὰ Ŏ

∏ ş ᵓỐ ¡ Ѱ ¡ṷṾ ͛

¡ י ᵓ Ḉ ΅јו ő ∏ X¡γ¡

α¡βיб Ḉ ΅јוҀ ӝḾк ő ᾭҀמ ӝḾ

ו ῄ¡ ἀᶿ Ὰ Š ∏ Ḉ ӝḾ Ỳוṍ℮ᵇ

Ә ầ Ὰו ἀᵀӊᴈ Š ṍ ¡ Ҫ Ḉ ΅јӝ

Ḿ ő ὐ⅞ῢј¡Ốầ΅ ¡ ῢᴼ¡ ᶝἹיѵ⅛▲

¢

◦Ỹ Ђş Ḿк ᶳϾ 3%ō662keVŎŠX¡γ

΅јӝḾ ő ΅јᶓ 20keV~3MeVő ᵇ

30cps/μSv/hō 662keVŎŠ α ΅јӝḾ ΅јᶓ

3MeV~7MeVő ј 25%ō241AmŎŠβ ΅јӝḾ

΅јᶓ 155keV~3.5MeV, ј 35%ō90Sr-90YŎŠ

ӝḾ ҳ֒Û40mm×20mm×10mmő Û30gőṲựÛ30mWŠ

ӝḾ ║ϐ ᶮᴈ ᵊἺ Ṳ Š ₅ őӝḾ

Ü10000 Š ᵿ б 3 ő ᴧỉῑ¡ ᾑ

Ђ б 1 ¢
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2.7 ֞ Ҡṍ℮ᵇᴈ Ḿ  ᾭӝḾ ōṾ ầ Ὰ Ŏ

∏ ş ᵓ ṍ ᴈ ᴈ Ḿ

јᴄ ¡Ḣ ᴈ О ῢјת י ő ∏ᶤ ֞ Ҡ

ṍ℮ᵇᴈ ј ᶚᶅő Ḿ Ỳṍ℮ᵇᴮ ₆ ᴈ Ỳ

Ὰ Š ∏ Ḿ   ῄ¡ № ᾳᶿ Ὰ Š ¡Ṳựמ∏

ṍ℮ᵇ Ỳϭὐ΅ј Ὰ ő▲ᵿϭὐᴘ ᾬҝᴈ Š

∏ ṍ ᾭḢ ᴈ Ϸₑ ῢј

⅔Ὰ Š ᶤ ֞ Ҡṍ℮ᵇᴈ ӝḾ ő ṍ

ᴈ ὔ ¡ ᴈ ⅛ѵי ¢

◦Ỹ Ђş Ḿ  ҳ֒Û8mm×8mm×3mmŠӝḾ ᴈ

ј ᶓ 0~±1200kVő֣ ꜜ DC~100kHzŠӝḾ ј ᶳϾ

100Vő ᵇÛ2%ő℮ᵇ 0.2%FSŠ ᴄ Û

100ppm/℃@ō-40℃~85℃Ŏő ᴧ Û0.2%FSō-40℃~85℃ŎŠ

ӝḾ ἂ Ṳ Ü0.8WőӝḾ ṲựÛ0.1Wő ᵿ

ꜘṲựÛ0.5Wő ╒ Ü500mŠӝḾ ╫ ẖ Ṱ

ῦÜ5000 ŠᶝἹיᾳ֚׆ IP67őᴈӷῨ ᾳÜ5ᾳŠי

₅ őӝḾ Ü1000 Š ᴧỉῑ¡ ᾑ Ђ

б 2 ¢

2.8 ᵟф Ḿ  ᾭӝḾ ōṾ ầ Ὰ Ŏ

∏ ş ᵓ ♠ӛ֢ ф ј Ὰ ֑ ו ј

ᵇ ¡℮ᵇמ¡Ṳ ֮ ᾭ Ђᴧת י ő ∏ṍ
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Ḿ  ᵟѵ ἂᾙ ¡ϼ κ ᾙ ᾭ₅ẅ ῄᶚᶅŠ ∏

Ḿ   ṍ♠☼ ϐ ᶿ Ὰ Š ∏ṍ ⱣᶳϾ ӝḾ

ᵟф ј ᶚᶅ¡℮ᵇЯѹᾭ ЂᴧᾺ Š ṍ℮ᵇ

Ђᴧ ᵟф Ḿ  ᾭӝḾ ő ᾙṯ ¡

י ᵿ ṍ᷄ ᾯЗ ᵎ ⅔ ¢

◦Ỹ Ђş љ ᵟф Ӧ Ḿῢјő

¡ ¡ фי ΅ј Ü3 Š ΅ј Ѥ

±5%ő ΅ј Ѥ ±3mmHgő ΅ј Ѥ ±1bpmő

ῢјÜ48 őӝḾ ҳ֒Û8cm×8cmő♠ ϼ

Ü15%¢ ₅ őӝḾ Ü2000 Š

ї б 1 ¢

2.9 Ḿк ӝḾ ו ῄ▲ᵿōṾ ầ Ὰ ő

Ŏ

∏ şҸᶳᵿὰ к Ḿ   ו

ő Ҫỉ ӝḾ ▲ ᴈк ¡Ҁк ¡ к ¡

к י к ӝḾ Ӧו ő ῄ▲ᵿ Ḿ

 ᾭӝḾ ő ϖ ҪוӝḾ ᵿ ҙ ōӝḾ

ῒṰ ¡ӝḾ ᾭӝḾ ₭ᶿ ј

₭Ŏי Ѱ ▲ᵿИ ¡Ṱ ΅јᾑ ὸ י

¢

◦Ỹ Ђş ο ᴧ 1 к ₭ Ḿ  ▲ᵿő
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ф◦ϖᶚ Ỹ◦ו ő ο Ὰו Ђ¢

3. ὄ ӝḾ ᾭ

3.1 ὄ Ѱ ᷄ ῢјӝḾ ᾭ͛ ⅔ ō

ᶓ Ŏ

∏ ş ᵓ ὄ Ѱ♀♦ὐ⅞ ầ  ῢјᵓṍ

Ṱ ӝḾ ו ő ∏Ҫ ṍ ᵇ ♠ ṍ

ӝḾἀᶝσő◗ᵟљκ ₓ ḷ Ἠᵇṍ℮ᵇ΅јőו

ᴧ ṍᶳϾ΅јיᾺ Š ∏ӝḾ ϐἀ ᴧ ầ 

Ὰ ő Ӕậḏ ᶿ♠ ӝḾ ő֣κ љẫבἨᵇӝ

Ḿ ő Ѱ ᶿ ӝḾ Š ∏ᵟф Ỳ гпᾬ¡

ᵟ ┼ ἂᾭ͛ ⅔Ὰ ő▲ᵿ ὄ Ѱ ᷄ ᵟ ӝ

Ḿ Š Ọ ᴧוὄṰ ¡֞ Ӕ֑ᾘש¡Α ᵕ

ᾳ ὄ Ѱ ᴅי ѵ⅛ ᶓ¢

◦Ỹ ЂşӔậḏ ᶿ♠ ōCH

4

¡C

2

H

4

¡C2H6¡C3H6¡

C3H8ŎӝḾ ΅ӊ 100ppmőṲựÛ3mWőᶝσיᾳ

iaIICT4Šκ ẫבἨᵇӝḾ ј ᶓ 1.5mm~200mmőј ℮

ᵇÛ±0.01mmő ᴧ Û1%FS/ Š Ѱ ᶿ ӝḾ

Ҡ 0~100sccmő℮ᵇÛ0.5%FSő ᴧ Û1%FS/ Š ┼

ἂ ᷄ ¡ ⅔ ῦÛ1ső ӝḾ ┼⁮ ỉῑᾳ͛

᷄ ὄẫⱦ Š б 5Ṥỉῑ Ӕϐⱳἀ֞

ὄṰ ᶓőӝḾ Ü10000 Š ᵿ
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б 5 ő ᴧ ὄ Ѱ ῢј ầỉῑ¡ ᾑ Ђ

б 2 ¢

3.2 ṍᶳ Ṱ ỌҠῢјӝḾ ᾭ ō ᶓ

Ŏ

∏ ş ᵓṍᶳ к Ṱ ᵟ ¡ ḫ י

ᵓṍ℮ᵇṍ♠☼ӝḾ ו ő ∏ẘ ᾋ ₓ ᵇ

Ḿ  ṍ Ḣ ј ầ Ὰ őẘ  ϼₑ ӝḾ Ỳו

Ә Ὰ őṍᶳ ҝỌҠ ᵇӝḾ Ỳוṍ℮ᵇӘ Ὰ

ő ᶳיц ᾿ộ ј ӝḾ ὄ ᾬҝᾺ Š ∏

ӝḾ ϐἀ ᴧ ầ Ὰ Š ᵇ¡ₑ

¡ ᵇἀц ᾿΅ј ӝḾ Š ∏ᾘ ӝḾ ו┼

Ṱ ꜛ ῝ ᶅő ∏ӝḾ ¡ ᶅ   ⱦ

ᾬҝᾺ Š ṍᶳ Ṱ Ѱ ᶓ¢

◦Ỹ Ђş ᵇӝḾ ј ᶓ 2.5mPa·s~50mPa·sőј

Ѥ±3.0%FSő Ḣ℮ᵇÛ±0.8%Šₑ ӝḾ ј ᶓ

0.05m~4m¡ Ѥ±6mmő ῦÛ3sŠ ᵇӝḾ ᶳϾ Û

5NTUőј Ѥ±1.0%ő ῦÛ5sŠ ᾿ц ӝḾ ј

ᶓ 0~100%őј Ѥ±0.3%ŠӝḾ ┼ӝ ѵ

¡Ṱ י ő ᶓ Ѱ б 3 őṍᶳ

к Ѱ 20%ŠӝḾ Ü3000 Š

ᵿ б 4 ő ᴧỉῑ¡ ᾑ Ђ б 2 ¢
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3.3 ầ Ṱ ф ΅јӝḾ ᾭ ō

ᶓ Ŏ

∏ ş ᵓṍḫῒ ầ Ṱ ф ΅јᵓ

ṍ ᴧ ¡ṍ♠☼ ӝḾ ו ő ∏Ḣ ᶳ ᵇ

ӝḾו΅је  ₄е  ὄầ Ὰ ő ӛ

ῺṍᶳϾӝḾᾺ őộҒộ ộ ṍ ḝ ᶤ

⁮ӗ ṍ℮ᵇӝḾᾺ ő ӝḾằ ᵇ Яѹ

Ὰ Šᾘ ỉѰӝḾ Ḿ  ő ῲ ᵇṍ♠☼

΅јӝḾ ő к ᾭ ₅ẅ ầ ♥ ᾭ֣

ṍ℮ᵇӝḾ ő ᶤ⁮ӗṍ♠☼ṍ ᵇӝḾ ő

Ḣ ṍ℮ᵇј ӝḾ Š▲ᵿ

ầ Ṱ ф јⱦ ὄ ő ᴅ Ѱѵ⅛

ᶓ¢

◦Ỹ Ђş ᵇӝḾ ј Na+ Ҡ

0.02μs/cm~5000μs/cm@ō ᵇÛ100℃¡ Û0.5MPaŎőᴈᾨѷ

Û1.0/cmőј pH ᶓ 0~14@ō ᵇÛ100℃¡ Û

0.5MPaŎő℮ᵇ 0.1Š♥ ӝḾ Ҡ 10~1000g/m2@

ᵇ 60m/minő℮ᵇÛ0.5%FSŠ֣ ӝḾ ј ộ ᶓ

5%~150%ő℮ᵇÛ1%FSő♠ ¡ ¡ὄ ᾋᶡי

Ü3Šṍ ᵇӝḾ Ҡ 0.1%RH~80%RH@ ṍ ᵇ

300℃ő℮ᵇÛ0.1%FSŠ ӝḾ ј ѤÛ0.03ΔE*ab
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avgő Яᶓ 0~50℃őј ╒ 0~120mmőј ᶓ 100mm@

֮ őⱣῦᶳϾ Ü1024¢ ῲ ᵇ ▲ὐⱦ ϼ

ϭὐⱦ ő ♥ ἀ֣ Ḿ ῦ ᵋ׆ 10ms őṍ

ᶢ ᵇ℮ᵇⱦ ±2%RHő Ḿ ῦ ᵋ׆

20ms ŠӝḾ ╫ ẖ Ṱ ῦÜ4000 Š ₅

őӝḾ Ü50ῑő Ü3000 Š ᵿ

б 5 ő ᴧỉῑ¡ ᾑ Ђ б 2 ¢

3.4 ⸗↑ ϼ ὄῢјầ ӝḾ ᾭ ō

ᶓ Ŏ

∏ ş ᵓ ⸗↑ ϼ ὄῢјᵓṍ ¡

ѵ ¡ ¡ᵟф Ṳựἀמ¡ ӝḾ ᾭ ו

ő ∏ ¡ᾨớ ᵟᴄ ℮ ӝḾᾺ ¡ṍ ש ᴮ

ᴮӝḾᾺ ¡ᵟљк Ϧ ЈӝḾᾺ Ṳựᵟמ¡

ф ӝḾᾺ ő ∏ӝḾ ᾜᾬҝ ῄἀᶿ ầ Ὰ

ő ṍỐ΄¡ ớ¡ ὐ⅞ ᶤ⁮ӗ ֞ᶓ ϼ ¡

ᴮ ¡ еЗồ΅ј¡₅ẅᵟф ј ӝḾ Š ∏б

Ḏ ὐ⅞ ӝḾ ∙♠☼ ј ῝Ὰ ő ∏ᵟљ

ᾳ ꜛ Ὰ ő ∏⸗ ᷄ ᾮ Ҁ ו⅔

ᶅŠ б ᵇἀỐ΄ו ͛ ῢј ▲ ᶓ¢

◦Ỹ ЂşӝḾ ♠ Ố΄ 3000m ¡ ᵇ

-40℃~80℃¡ ᵓ ᵇ ש95%~80% ¢ᾙ ╧ ӝḾ ᾭ
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ј ℮ᵇ 100m ±0.03mm@10mőпᾬ Ü30HzőṲựÛ

5Wő֮ ϐјᴄ б 10ṤŠ ֚ ᴮӝḾ ᾭј

║ϐ ѵ ј őј ╒ Û100mő ṍпᾬ Ü

200HzőṲựÛ5Wő ᴮ℮ᵇÛ±3mgő ℮ᵇÛ±0.03mmŠ

ј ӝ Ḿ ᶓ 6.3Hz~20kHz ő ᴮ ᶓ

14.6dB~146dBő ᵇ 50mV/PaŠᵟф ₅ẅᴮ ӝḾ

ᴮ Ҡ 3gőј ℮ᵇ 5%FSő ᵇ Ҡ-40℃~80℃ő ″ј

℮ᵇ±2%ő Ṳ 0~50Wőᴧ ℮ᵇÛ2mőṲựÛ5WŠ▲ᵿ

ӊ֮ ᾘӓ ¡ ᾳ¡ ᵟљᾳי Ἲ ἀ ┼

Ỹџ  Ṱ║ 2 Š ҝ⸗ ֞ᾭẵ ὄᾘӓ ᾮ ¡

Ҁ ο⅔ ᶅ 2 ő ⸗ ᴮ ᾮ ᶅӊ║ ᾮ

͡Û0.5 őҀ ο⅔ е ᾳ гő

ῦ 60sŠ ₅ őӝḾ Ü10000 ő б

3Ṥ ᾬ ▲ ᴅ ᶓ Š ᵿ б 5 ő

ᴧЂ ẵᶓб 3 ¢
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